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EDITAL N° 03/Câmpus Valparaíso/IFG, de 21 de maio de 2025EDITAL N° 03/Câmpus Valparaíso/IFG, de 21 de maio de 2025

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOSPROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS

CONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTASCONVOCAÇÃO PARA AS ENTREVISTAS

A Coordenação Acadêmica do Campus Valparaíso do Ins4tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás publica a convocação para as entrevistas com re4ficação convocação para as entrevistas com re4ficação dos candidatos a monitores voluntáriosmonitores voluntários. Os
discentes devem observar o local e o horário do agendamento e comparecer pontualmente no horárioomparecer pontualmente no horário
agendado.agendado.

DisciplinaDisciplina Professor(a)Professor(a) Aluno(a)Aluno(a) DataData HorárioHorário LocalLocal

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Carlos Daniel Gomes
da Silva

03/06/2025 14:30 S-404 Sala de Metrologia

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Helen Cristina
Mendes Alencar
Souza

03/06/2025 14:45 S-404 Sala de Metrologia

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Ana Clara da Silva
Amaral

03/06/2025 14:15 S-404 Sala de Metrologia

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Rafael Farias Marques 03/06/2025 15:00 S-404 Sala de Metrologia

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Vitória Eduarda Souza
de Oliveira

03/06/2025 15:30 S-404 Sala de Metrologia

Arte/Médio
Igor Camargo
Rodrigues

Marta Beatriz da Silva
Assunção dos Santos

03/06/2025 15:45 S-404 Sala de Metrologia

Arte e Processo de
Criação/Médio

Igor Camargo
Rodrigues

Vitória Eduarda Souza
de Oliveira

03/06/2025 15:30 S-404 Sala de Metrologia

Arte e Processo de
Criação/Médio

Igor Camargo
Rodrigues

Rafael Farias Marques 03/06/2025 15:00 S-404 Sala de Metrologia

Arte e Processo de
Criação/Médio

Igor Camargo
Rodrigues

Ana Clara da Silva
Amaral

03/06/2025 14:15 S-404 Sala de Metrologia

Arte e Processo de
Criação/Médio

Igor Camargo
Rodrigues

Marta Beatriz da Silva
Assunção dos Santos

03/06/2025 15:45 S-404 Sala de Metrologia

Circuitos Elétricos/Médio
Larissa Marques
Peres

Heberton Filipe
Rodrigues da Silva

03/06/2025 13:00
T-402 - Sala de Atendimento
Pedagógico

Circuitos Elétricos/Médio
Larissa Marques
Peres

Ruan Borges Alves 03/06/2025 13:30
T-402 - Sala de Atendimento
Pedagógico

Desenho Técnico
Mecânico/Médio

Raphael Silva Lins
Matheus de Oliveira
Azevedo

02/06/2025 16:00
T-401 Laboratório de
Matemática

Desenho Técnico
Mecânico/Médio

Raphael Silva Lins Yuri da Silva Cardoso 02/06/2025 16:45
T-401 Laboratório de
Matemática

Desenho Técnico
Mecânico/Médio

Raphael Silva Lins
Lucas de Queiroz
Bastos

02/06/2025 16:30
T-401 Laboratório de
Matemática

Eletroeletrônica
Aplicada/Médio

Jéssica Santoro
Gonçalves Pena

Matheus de Oliveira
Azevedo

03/06/2025 15:30
T-403 - Laboratório de Física,
Eletrônica e de Circuítos
Elétricos

Hidráulica e
Pneumática/Médio

Raphael Silva Lins
Matheus de Oliveira
Azevedo

02/06/2025 16:15
T-401 Laboratório de
Matemática

Hidráulica e
Pneumática/Médio

Raphael Silva Lins
Kamilla de Oliveira
Silva

02/06/2025 17:15
T-401 Laboratório de
Matemática

Processos de
Usinagem/Médio

Fabio Francisco da
Silva

Matheus de Oliveira
Azevedo

04/06/2025 11:00 T-402 - Sala de Atendimento
Pedagógico

Processos de Fabio Francisco da Luiz Eduardo Serpa T-402 - Sala de Atendimento
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